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DESCRIPCION
Céatodo para pulverizacion en vacio

La invencion se refiere al sector técnico de pulverizacion catédica de materiales, especialmente en una instalacion
de tratamiento en vacio y, mas particularmente, a catodos destinados a la produccion de vapor.

De modo general, segun el estado anterior de la técnica, un catodo con membrana se presenta en forma de una
base dotada en su espesor de cavidades que constituyen canales para la circulacion de un fluido para refrigeracion.
Sobre esta base esté fijada, generalmente mediante tornillos, una membrana. En oposicion a esta base de soporte
con membrana esta montado, por los bordes, un objetivo o diana para la pulverizacién de un material. En general, la
membrana esta realizada por medio de un solo material.

Este estado de la técnica puede ser ilustrado por lo que muestran los documentos CH 672319 y US 5071535.
Para resolver este problema se ha concebido un método de acuerdo con las caracteristicas de la reivindicacion 1.
De manera ventajosa, la membrana esta compuesta, por lo menos, de dos materiales superpuestos.

La invencion se explica a continuaciéon de manera mas detallada con ayuda de las figuras de los dibujos adjuntos, en
las que:

- la figura 1 es una vista en perspectiva, antes del montaje, de los principales elementos del catodo, segin
la invencion,

- la figura 2 es una vista en perspectiva que corresponde a la figura 1, después del montaje de los
diferentes elementos,

- la figura 3 es una vista en seccion transversal considerada segun la linea 3-3 de la figura 2,

- a figura 4 es una vista parcial, a escala muy grande, que muestra una estructura interna de la membrana
propiamente dicha.

Tal como se observa en la figura 1, el catodo segln la invencion esta compuesto por una base de soporte (3) que
presenta cualquier tipo de disposicion para la circulacién de un fluido de refrigeraciéon con una entrada (E) y una
salida (S). La base (3), por ejemplo con forma general paralelepipédica, recibe en superposiciéon una placa (11)
convenientemente recortada para constituir un marco que delimita, por lo menos, un espacio vacio (11a) para la
circulacion del fluido de refrigeracion.

Uno de los lados, por lo menos, del marco (11) presenta en el mismo plano, como minimo, un brazo (11b) para
delimitar canales de circulacion del fluido de refrigeracion.

Este marco (11) recibe en superposicion una membrana (4). La base (3), el marco (11) y la membrana (4) son
montados conjuntamente a nivel de su periferia. Por ejemplo, este enlace se efectla por medio de una soldadura
pasante (ST).

Segun otra caracteristica, la membrana (4) estd compuesta, por lo menos, de dos capas (4a) y (4b) de materiales
distintos. La capa (4b) dispuesta en el lado del marco (11), que actla como estructura, esta realizada en un material
seleccionado para aceptar una deformacién elastica. La otra capa (4a) esta realizada en un material seleccionado
para aceptar una deformacion plastica con la finalidad de adaptarse a la superficie de la diana u objetivo de
pulverizacién (2) (indicada en linea discontinua, figura 3).

De esta manera, la invencién encuentra una aplicacién ventajosa en el campo de la pulverizacién catddica en vacio
por medio de un objetivo o diana.

Las ventajas aparecen claramente de la descripcion.
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REIVINDICACIONES

1. Catodo para pulverizacién en vacio cuyo soporte de diana (2) esta constituido por un dispositivo de refrigeracion,
caracterizado por comprender una base de soporte (3) sobre la que esta superpuesto un marco (11) que presenta
en el mismo plano, como minimo, un brazo (11b) para delimitar canales de circulacién (11a) de un fluido de
refrigeracion, recibiendo dicho marco (11) en superposicion una membrana 4, estando montados conjuntamente en
la periferia la base (3), el marco (11) y la membrana (4).

2. Catodo, segun la reivindicacion 1, caracterizado porque la membrana (4) estd compuesta, como minimo, por dos
materiales superpuestos (4a) y (4b).
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